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ETEC - EVMG, ETEC - EVM

o EaARA

ETEC-MD, MDF- EVMG ETEC-MD, MDF- EVM

- pompa EVMG, EVM
- zespot sterowniczy

- zbiornik z membrang
- kolektory

- wibroizolator

Zo - zawor odcinajacy
Zz - zZawor zwrotny

(e S

Oznaczenie:
ETEC-MD3-EVMG18.4/4

Odmiana konstrukcyjna —,

Rodzaj sterowania
MD, MDS

MDF, M1F, M2F

Liczbapomp (2 do 6)
Typpomp EVMG,EVM

Sposob zasilania zestawu (A,B wg tabeli)

MD - kaskadowe, przemienna praca pomp;

MDS - uktad z indywidualnym doborem pomp
uzgodniony z producentem;

MDF - przetwornica czgstotliwosci kroczaca,
przemienna praca pomp;

M1F, M2F- przetwornica czgstotliwosci sterujaca
praca jednej lub dwoch pomp, pozostate
sterowane kaskadowo.

Rodzaj zabezpie-
czenia zestawu przed
suchobiegiem

Sposéb zasilania
zestawu hydroforowego

Wytacznik ptywakowy
(opcja: przkaznik poziomu
wody - sondy)

Posrednie zasilanie
ze zbiornika otwartego

A

Wylacznik

B Bezposrednie zasilanie
ciSnieniowy

z sieci wodociagowe;j

Zastosowanie:

Dopodwyzszaniaci$nieniawody w:

— budynkachmieszkalnych,

— wodociagach wiejskichimiejskich,

— instalacjachnawadniajacychizraszajacych,
— instalacjach przemystowych,

— instalacjachprzeciwpozarowych,

— budynkach uzyteczno$ci publicznej, szpitalach,
szkotach itp.

Parametry techniczne:

Wydajno$¢ max 468 m’/h
Wysokos¢ podnoszenia 100 (160*) m
Srednica przytaczy dn=50+250 mm; pn=10bar*
Predko$¢ obrotowa 2900 min’'
Dopuszczalne ci$nienie 10 bar-Ho-=o
naplywu
Medium woda czysta
Temperatura czynnika do +40°C
Temperatura otoczenia 5 do +40°C
1P 43

Stopien ochrony

*budowa zestawu dla cisnienia pn=16bar (i H>100m) na
zapytanie

Charakterystyka:

O kompletnie zmontowany zestaw na ramie ze stali
nierdzewnej z armatura odcinajaca i zwrotng dla kazdej
pompy oraz zespolem sterowniczym i zasilajacym,

U wiclostopniowe, pionowe pompy wirowe EVM
produkowane przez firm¢ EBARA posiadaja wszystkie
elementy przeptywowe oraz stopg wykonane ze stali
nierdzewnej, pompy EVMG posiadaja stopg zeliwna.

O zespot sterowniczy mieszczacy si¢ w stalowej szafce
wyposazony jest w wylacznik gléwny, styczniki i
wylaczniki termiczne oraz zabezpieczenie przed
suchobiegiem,

O kolektory ssawny i tloczny ze stali nierdzewnej. W
zalezno$ci od odmiany stacji do kolektorow przytaczone
sa wylacznik i przetwornik ci$nienia przeznaczone do
pomiaru i przetwarzania ci$nienia na wielkoS$ci
elektryczne,

U przylacze wraz z armatura do zainstalowania zbiornika
membranowego.

U kazda z pomp zestawu ustawiona jest na gumowych
wibroizolatorach.

Zalety:

wszystkie elementy przeptywowe pompy wykonane ze
stalinierdzewnej,

zestaw fabrycznie zmontowany i sprawdzony,
niskie koszty eksploatacjiizuzyciaenergii,

latwo$¢ montazu, obstugi, konserwacjiitransportu,
automatycznaibezobstugowa praca zestawu,

przemienna praca pomp pozwalajaca na rOwnomierne
ichzuzywanie,
od2do 6 pomp.

O Ooooodo ©




o EaARA

Konstrukcja: . )

O Zestawy hvdroforowe ETEC-MD- Sposob zabudowy zespolu sterowniczego
EVM\gy(E%]/M) oraz ETEC-MDE- mocowanego do podstawy zestawu.
EVMG (EVM) sa zmontowane

fabrycznie w zakresie
hydraulicznym, z kompletna
armatura odcinajaca i zwrotna, a

takze w zakresie elektrycznym. L 3 2 2 Zz Zo 4

=

U Zestawy sa budowane w oparciu o
wielostopniowe, pionowe pompy
typu EVMG lub EVM z
uszczelnieniem mechanicznym.
Wszystkie elementy przeptywowe
pompy wykonane sa ze stali
nierdzewne;.

U Pompy montowane sa w ukladzie
rownoleglym. Wlot 1 wylot kazdej
pompy podlaczony jest do
nierdzewnych kolektorow

=
||

=]
=

€
z
5

ssawnego (zasilajacego) i tlocznego
poprzez armatur¢ odcinajaca
1zwrotna.

U Do kolektora ssawnego i ttocznego

F L~

przytaczone sa w zaleznosci od
odmiany stacji, manometry,
wyltaczniki lub przetworniki
ci$nieniowe przeznaczone do
pomiaru i1 przetwarzania cis$nienia
na wielkosci elektryczne.

. Pompy typu EVMG, EVM Zo - zawor odcinajacy
. Zespot sterowniczy Zz7 - zawOr zwrotny

. Zbiornik z membrana
. Kolektor ssawny

. . Kolektor tt
U Zespot elektryczny sterowania olektor Hoozly

i zasilania miesci si¢ w stalowej . Wibroizolator ]

AN N AW N -

skrzynce.

Posiada:

Sposdéb zabudowy

e wylacznik gtowny; . .
zespohu sterowniczego wolnostojacego.

e wylaczniki silnikowe, styczniki i
wytaczniki zwarciowe;

e czujnik zaniku fazy;

e zabezpieczenie zestawu przed
suchobiegiem;

e sterownik mikroprocesorowy lub
uktad sterowania pregdkos$cia
obrotowa oraz inne elementy
niezb¢gdne do prawidlowej i
bezpiecznej pracy pomp zestawu.

U Zespot sterowniczy mocowany jest
do podstawy zestawu lub ustawiony
w dowolnym miejscu.

U Kazda pompa ustawiona jest na
wibroizolatorach.

O Opcjonalnie zestaw moze byé
przystosowany do zdalnego

monitoringu (protokot MODBUS,
GSM).




EVMG3, EVM3
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% ERARA EVMG3,EVM3

ETEC-MD2, M1F2-EVMG3.2-EVMG3.9
ETEC-MD2, M1F2-EVM3.2+-EVM3.9
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.

Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
MD2, M1F2 pompy znam. | calkowita rORZOr‘liﬁfu [mm] TF;;]]{ sterownicza [mm] [ke]
MDF2 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, M1F2| MDF MD, M1F2| MDF | MD | MDF
E%ggmii 0,37 0,95 0,74 80 | 100
EVMG(EVM)3.4
RN o L s b 1100 1300 1300 | 600x400 | 600x600 W o
ezp. X X
EVMG(EVM)3.6
EVMGEVM)3.7| 075 1,60 L5 90 | 110
EVMG(EVM)3.9| 1,1 2,30 22 100 | 120
o przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o w zestwach M1F2 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w jedna pompa, pozostate kaskadowo;

zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego

zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu e masy zestwow M1F2 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej; o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z
producentem,;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG3 lub EVM3 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.




EVMG3, EVM3

o EaARA

ETEC-MD3, M1F3-EVMG3.2-EVMG3.9
ETEC-MD3, M1F3-EVM3.2+EVM3.9
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
MD3, M1F3 | pompy znam. |catkowita r(l;(ZOI'(lilf:?lju [mm] IF;);I I]JI sterownicza [mm)] [ke]
MDF3 PkW] | Izn[A] | P[kW] MD, M1F3| MDF MD, MIF3| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)3.2
EVMGEEVM;S.S 0,37 0,95 1,11 100 | 120
EVMG(EVM)3.4
EVMGEEVM;&S 0 L Los b 1400 1600 1300 | 600x400 | 600x600 10} 120
EVMG(EVM)3.6 zp. X X
EVMG%EVM%3.7 0,75 1,60 2,25 120 | 140
EVMG(EVM)3.9 1,1 2,30 33 130 150

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest

o w zestwach M1F3 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest

usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki
zalewajacej;

jedna pompa, pozostate kaskadowo;
o masy zestwow M1F3 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG3 lub EVM3 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.




EVMG3, EVM3

o EaARA

ETEC-MD4, M1F4-EVMG3.2-EVMG3.9
ETEC-MD4, M1F4-EVM3.2+-EVM3.9
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc Rodzai L q Szafa Masa~
MD4, M1F4 | pompy znam. | catkowita rozoruii]u [mm] Tr?]);] sterownicza [mm] [kg]
MDF4 P [kW] Izn[A] | P[kW] MD, M1F4| MDF MD, M1F4| MDF MD | MDF
EVMG(EVM)3.2
EVMGEEVM%3.3 0,37 0,95 1,48 120 | 145
EVMG(EVM)3.4
EVMGEEVM%&S o L 22 b 1900 1900 1300 | 600x600 | 800x600 il
EVMG(EVM)3.6 zp- X X
EVMGEEVM;3.7 0,75 1,60 3,0 140 | 165
EVMG(EVM)3.9 1,1 2,30 4.4 160 | 185

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o w zestwach M1F4 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest
jedna pompa, pozostale kaskadowo;

o masy zestwow M1F4 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG3 lub EVM3 i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.




% ERARA EVMG3, EVM3

ETEC-MDS5, M1F5-EVMG3.2-EVMG3.9
ETEC-MDS5, M1F5-EVM3.2+EVM3.9
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.

Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
MD5, M1F5 | pompy znam. |catkowita r(]};rii?u [mm] n[l;’:nI]{ sterownicza [mm] [kg]
MDF5 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, MIF5| MDF MD, MIF5| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)3 .2
EVMG(EVM)3.3| 0,37 0,95 1,85 140 | 170
EVMG(EVM)3 4
EVMG(EVM)3.5| 0,55 1,35 2,75 140 | 170
EVMG(EVM)3.6 bezp. 2200 2200 1300 | 600x600 | 800x600
EVMG(EVM)3.7| 0,75 1,60 3,75 150 | 170
EVMGEVM39| 1 230 5.5 170 | 200
e przy wspotpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o w zestwach M1F5 przetwornica czgstotliwos$ci sterowana jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w jedna pompa, pozostate kaskadowo;
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o masy zestwow M1F5 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki
zalewajacej;

o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG3 lub EVM3 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.




EVMG3, EVM3

o EaARA

ETEC-MD6, M1F6-EVMG3.2-EVMG3.9
ETEC-MD6, M1F6-EVM3.2+-EVM3.9
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznoS$ci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc Rodzai L I Szafa Masa~
MD6, M1F6 | pompy znam. | catkowita| oo [mm] n[lrarll)r(n] sterownicza [mm] [ke]
MDF6 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, M1F6| MDF MD, M1F6| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)3.2
EVMGEEVM;3.3 0,37 0,95 2,22 160 | 190
EVMG(EVM)3.4
EVMGEEVM;}S 0,55 1,35 3,31 S00x600 160 | 190
bezp. 2550 2550 1300 | 600x600 X
EVMG(EVM)3.6
EVMGEEVM%3.7 0,75 1,60 45 160 | 190
EVMG(EVM)3.9 1,1 2,30 6,6 220 | 250

o przy wspotpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o w zestwach M1F6 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest
jedna pompa, pozostate kaskadowo;

o masy zestwow M1F6 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

o indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG3 lub EVM3 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.




o EaARA

EVMG5, EVM5
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% E2ARA EVMGS5, EVMS5

ETEC-MD2, M1F2-EVMGS.2-EVMGS5.10
ETEC-MD2, M1F2-EVMS.2+-EVMS.10

)

@ ; -

=

!

I
==

PN 1MPa WL,
= S g0
G2 v —1 L
’ 620 L—>310 ‘ S
L 580 ] 7

ETEC-MDF2-EVMGS.2+-EVMGS5.10
ETEC-MDF2-EVMS.2+-EVMS.10

A
jan)
PN 1MPa | | |
— SR
— | X gy
G2 [ h 4 — T
« 620 S
§ L -
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.
; L Szafa Masa~
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . Z

MD2, M1F2, | pompy znam. |catkowita rgz"rii?fu [mm] U[ﬂ;’;nl]{ sterownicza [mm] [kg]

MDF2 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, MIF2| MDF MD, MIF2| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)5.2 0,37 0,95 0,74 80 100
EVMG(EVM)5.3 0,55 1,35 1,1 80 100
EVMG(EVM)5.4 0,75 1,6 1,5 90 110
EVMGEVMS.S bezp. 1100 1300 1300 | 600x400 | 600x600
EVMG(EVM)5.6 L1 23 2,2 100 | 120
EVMG(EVM)5.7
EVMOEVMS 8 1,5 3,3 3,0 110 | 130
EVMG(EVM)5.10 2,2 4.4 4.4 115 135

o przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest e w zestwach M1F2 przetwornica czestotliwosci sterowana jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w jedna pompa, pozostate kaskadowo;
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu e masy zestwow M1F2 sa wigksze o oklo 10% od mas zestwow MD
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki
zalewajacej; e indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGS lub EVMS i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EBARA

EVMGS5, EVM5
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.

]
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Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
MD3, M1F3, | pompy | znam. |catkowita| ~oo% [mm] ‘E’;’;}‘f sterownicza [mm] [ke]
MDF3 P [kW] Izn[A] | P[kW] MD, M1F3| MDF MD, M1F3| MDF MD | MDF
EVMG(EVM)5.2 0,37 0,95 1,11 130 150
EVMG(EVM)5.3 0,55 1,35 1,65 130 150
EVMG(EVM)5.4 0,75 1,6 2,25 135 155
EVMGEVISS bezp. 1400 1600 1300 | 600x400 | 600x600
EVMG(EVM)S.6 1,1 2,3 3,3 140 160
EVMG(EVM)5.7
EVMG£EVM§5.8 1.5 33 4,5 145 165
EVMG(EVM)5.10 2,2 4.4 6,6 150 170

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego

zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o w zestwach M1F3 przetwornica czg¢stotliwosci sterowana jest
jedna pompa, pozostate kaskadowo;

e masy zestwow M1F3 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGS lub EVMS i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMGS5, EVM5

o EaARA

ETEC-MD4, M1F4-EVMGS5.2+-EVMGS5.10
ETEC-MD4, M1F4-EVMS.2+-EVMS.10

— — — — —)
\ . i
RV B
PN 1MPa
<_' -@_ _@_ 2 A i | | i )
v —1
G212 A
« 1300 R \. 310 , S
« L R « 600* oo
ETEC-MDF4-EVMGS5.2+-EVMGS5.10
ETEC-MDF4-EVM5.2+EVMS5.10
— — — . J=
- | (I
nil i gingyin: i
PN 1MPa P
ﬁ' _@_ -@— \ L H Hl ] | H H\ )
v ——1
G212 A
< 1300 > “ 310 , <
P L N < 600* -
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
MD4, MIF4 | pompy | znam. |calkowita| ousd | pp, (M TF;’I‘HI]{ sterownicza [mm] [ke]
MDF4 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MI1F4 MDF MD, M1F4| MDF MD | MDF
EVMG(EVM)5.2 0,37 0,95 1,48 190 215
EVMG(EVM)5.3 0,55 1,35 22 190 | 215
EVMG(EVM)5.4 0,75 1,6 3,0 195 220
EVMGEVM)S.5 bezp. 1900 1900 1300 | 600x600 [ 800x600
EVMG(EVM)5.6 L1 23 44 200 | 225
EVMG(EVM)5.7
EvMoEvMss | 15 3,3 6,0 210 | 235
EVMG(EVM)5.10 2,2 4.4 8.8 220 245

e przy wspotpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o w zestwach M1F4 przetwornica czg¢stotliwosci sterowana jest
jedna pompa, pozostate kaskadowo;

o masy zestwow M1F4 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

e indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGS lub EVMS i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMGS5, EVMS5

ETEC-MD5, M1F5-EVMGS.2-EVMGS5.10
ETEC-MDS, M1F5-EVMS.2+-EVMS.10

A
— — —
) (D 4 {0 2 |
R 1 O N R A
PN 1MPa
ML a B B I
—p { r.__.“1 &g
DN 80 [ ] v =
« 1620 . \. 310 ,\ 8
“ L > « 620%

ETEC-MDF5-EVMGS.2+-EVMGS5.10
ETEC-MDF5-EVMS.2+~EVMS.10

PN 1MPa | 2

N g SRS

DN 80 || : 2 y
« 1620 R \' 310 ,\ S
P L B 620* R

* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.

Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
MD5, M1F5, | pompy znam. |catkowita rORZOr‘lil?}‘fu [mm] T;’r(nl]rl sterownicza [mm] [ke]
MDF5 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, M1F5| MDF MD, MIF5| MDF | MD | MDF

EVMG(EVM)5.2 0,37 0,95 1,85 220 250

EVMG(EVM)5.3 0,55 1,35 2,75 220 | 250

EVMG(EVM)5.4 0,75 1,6 3,75 225 255

EVMOEVIDSS bezp. 2200 2200 1300 | 600x600 | 800x600

EVMG(EVM)5.6 L1 23 5,5 230 | 260

EVMG(EVM)5.7

EvMoEvMss | LS 33 7.5 240 | 270

EVMG(EVM)5.10 2,2 4.4 11,0 250 280
o przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o w zestwach M1F5 przetwornica czestotliwos$ci sterowana jest

usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w jedna pompa, pozostate kaskadowo;

zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego

zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu e masy zestwow M1F35 sa wigksze o oklo 10% od mas zestwow MD

wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej; e indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z

producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGS lub EVMS5 i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMGS5, EVMS5

ETEC-MD6, M1F6-EVMGS.2+EVMGS.10
ETEC-MD6, M1F6-EVMS5.2+-EVMS5.10

y
—
PN IMPa_ —@_
<4+
> |
DN 80 [ ' 3
< 1940 .
< L Lad
ETEC-MDF6-EVMGS5.2-EVMGS5.10
ETEC-MDF6-EVMS.2+EVMS.10
—
= | |
. | I
PN IMPa L 2,
<+— ' & y
—p { I N
| ] —1
DN 80 A
<« 1940 > ‘ <310 S
“ L < 620* -
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
MD6, M1F6, | pompy | znam. |calkowita| ool (mm] “[‘;’I‘n ‘]* sterownicza [mm] [ke]
MDF6 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, M1F6| MDF MD, M1F6| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)5.2 0,37 0,95 222 250 | 280
EVMG(EVM)5.3 0,55 1,35 3.3 250 | 280
EVMG(EVM)5.4 0,75 1,6 4,5 255 285
EVMGEVMS.5 bezp. 2550 2550 1300 | 600x600 | 800x600
EVMGEVM)S6 | 1] 2.3 6,6 260 | 290
EVMG(EVM)5.7
EVMG(EVM)5.8 15 3.3 9,0 270 300
EVMG(EVM)5.10 2.2 4.4 13,2 280 310
e przy wspotpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o w zestwach M1F6 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w jedna pompa, pozostate kaskadowo;

zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego

zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o masy zestwow M1F6 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej; o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGS lub EVMS5 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% ERARA EVMG10,EVM10
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EVMG10, EVM10

o EaARA

ETEC-MD2, M1F2-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MD2, M1F2-EVM10.2+-EVM10.8

- M
i T ln :=E
PN IMPa | T[] |
<, A= SIS BRS 2 —Y
G212 v x
« 660 \. 310 2
« L , « 670*
ETEC-MDF2-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MDF2-EVM10.2+EVM10.8
a
= |
PN 1MPa
) ! Il u_u_u_\>
G212 | X
< 660 > =
X Lad wv
< L > oo
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc Rodzai L Szafa Masa~
MD2, M1F2, | pompy | znam. |calkowita| oourp [mm] Té’l‘nlf sterownicza [mm] (ke]
MDF2 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, M1F2| MDF MD, M1F2| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)10.2 0,75 1,6 1,5 100 120
EVMG(EVM)10.3 1,1 2,3 2,2 100 | 120
EVMG(EVM)10.4 1,5 3,3 3,0 bezp. 1100 1300 1300 | 600x400 | 600x600 | 120 140
EVMG(EVM)10.5
EVMGﬁEVM;ms 22 4.4 4.4 130 | 150
EVMG(EVM)10.8 3,0 6,3 6,0 140 | 160

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o w zestwach M1F2 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest
jedna pompa, pozostate kaskadowo;

o masy zestwow M1F2 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGI10 lub EVM101i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMG10,EVM10

ETEC-MD3, M1F3-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MD3, M1F3-EVM10.2-EVM10.8

LI Ul s
v
1000 oT
« L v
i L » -
ETEC-MDF3-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MDF3-EVM10.2-EVM10.8
jan)
PN IMPa, || 1 |
ol v
DN 80 7y
< 1000 g
< L >
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
MD3, MIF3, | pompy | znam. |catkowita| 0% [mm] max || sterownicza [mm] [ke]
MDF3 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, M1F3| MDF MD, MIF3| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)10.2 0,75 1,6 2,25 140 170
EVMG(EVM)10.3 1,1 2,3 3,3 140 170
EVMG(EVM)10.4 1,5 33 4,5 bezp. 1400 1600 1300 | 600x400 | 600x600 | 170 | 190
EVMG(EVM)10.5
EVMG§EVM;10.6 22 4,4 6,6 180 | 200
EVMG(EVM)10.8 3,0 6,3 9,0 200 | 220
e przy wspotpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o w zestwach M1F3 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w jedna pompa, pozostate kaskadowo;

zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego

zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu e masy zestwow M1F3 sa wigksze o okto 10% od mas zestwoéw MD

wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej; o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
producentem,;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGI10 lub EVM101i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMG10, EVM10

o EaARA

ETEC-MD4, M1F4-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MD4, M1F4-EVM10.2-EVM10.8

.
— — -
1l z |
PN IMPa —@_ —@_ E%H 2
“— 5 rrwfnf
—> N\, I e/
DNgO ! 4 ——
A
1320 > “ 310 4
< L > < 690* -
ETEC-MDF4-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MDF4-EVM10.2+-EVM10.8
A
m —
an)
PN 1MPa
| WL
—>
DN 80 ' ' 7y
< 1320 > 2
< L » -
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
om Zham. alkowita | _Rodzaj [mm] max H | sterownicza [mm] [ke]
MD4, M1F4, | pompy catkow rozruchu [mm]

MDF4 P [kW] Izn[A] | P[kW] MD, M1F4| MDF MD, M1F4| MDF MD | MDF
EVMG(EVM)10.2 0,75 1,6 3,0 180 | 210
EVMG(EVM)10.3 1,1 2,3 4,0 180 | 210
EVMG(EVM)104 1,5 3,3 6,0 bezp. 1900 1900 1300 | 600x600 | 800x600 | 200 | 230
EXMSEEMS:E 2,2 4.4 8,8 220 | 250
EVMG(EVM)10.8 3,0 6,3 12,0 240 | 270

e przy wspOtpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o w zestwach M1F4 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest
jedna pompa, pozostate kaskadowo;

o masy zestwow M1F4 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z

producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGI10 lub EVM101 na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMG10,EVM10

ETEC-MDS, M1F5-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MD5, M1F5-EVM10.2-EVM10.8

=)
J
J

=
|
=

PN IMPa —@_ —@_
v
DN 100 | ' A
1640 . o
hl
L >
ETEC-MDF5-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MDF5-EVM10.2-EVM10.8
'y
() .
PN IMPa_ | | | A
v
DN 100 | : : 7
1640 > g
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc . L Szafa Masa~
MDS5, M1F5, | pompy znam. | catkowita rg;rﬁi?u [mm] n[lrarll)r(nl]{ sterownicza [mm] [kg]
MDF5 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, M1F5| MDF MD, M1F5| MDF MD | MDF
EVMG(EVM)10.2 0,75 1,6 3,75 220 | 260
EVMG(EVM)10.3 1,1 2.3 5,5 220 | 260
EVMG(EVM)10.4 1,5 3,3 7.5 bezp. 2200 2200 1300 | 600x600 | 800x600 | 270 | 310
EVMG(EVM)10.5
EVMGEEVM%IOﬁ 22 4,4 11,0 290 | 330
EVMG(EVM)10.8 3,0 6,3 15,0 320 | 360
o przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o w zestwach M1F5 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w jedna pompa, pozostate kaskadowo;

zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego

zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu e masy zestwow M1F5 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej; o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG10 lub EVM101i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.

20



EVMG10, EVM10

o EaARA

ETEC-MD6, M1F6-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MD6, M1F6-EVM10.2+EVM10.8

— o,
I (m) -
PN IMPa B | F
“— = ;’[\om ig| 3
—> i I 4 & r'——'”1 &
DN 100 ‘ A
< 1960 > ¢ 310, 2
< L > < 720*
ETEC-MDF6-EVMG10.2+EVMG10.8
ETEC-MDF6-EVM10.2+EVM10.8
= === m
PN 1MPa —@_ —@_ 2,
<+ & v
ll ] y %.‘y
DN 100 A
< 1960 . g
i L P
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc Rodzai L Szafa Masa~
MD6, M1F6, | pompy | znam. |catkowita| oY [mm] Tfl’;l‘]* sterownicza [mm] kel
MDF6 P[kW] | Izn[A] | P[kW] MD, M1F6| MDF MD, MIF6| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)10.2 0,75 1,6 4,5 250 290
EVMG(EVM)10.3 1,1 2.3 6,6 250 | 290
EVMG(EVM)10.4 1,5 3,3 9,0 bezp. 2550 2550 1300 | 600x600 | 800x600 | 310 | 350
EXMSEEXMHSE 2,2 44 13,2 340 | 390
EVMG(EVM)10.8 3.0 6,3 18,0 370 | 410

e przy wspoOlpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o w zestwach M1F6 przetwornica czgstotliwosci sterowana jest
jedna pompa, pozostate kaskadowo;

o masy zestwow M1F6 sa wigksze o okto 10% od mas zestwow MD

o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z
producentem;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGI10 lub EVM101 na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMGI8, EVMI18
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EVMGI8, EVMI18

o EaARA

ETEC-MD2, M1F2-EVMG18.2+EVMG18.6
ETEC-MD2, M1F2-EVM18.2+-EVM18.6

— Y
LR B asi
PN 1MPa f}]
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ETEC-MDF2-EVMG18.2+EVMG18.6
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A
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PN IMPa . F
=l RSt
— &g RS
DN80 [ : ’ 7y
< 680 > ‘ 310%% o
L « 900* =
* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury,
**_dla pomp z silnikiem 5,5kW i powyzej szerokos¢ podstawy 400mm
. Rodzaj L Masa~
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc h Szafa asa
MD2, MIF2 | pompy mam. | catkowita| MD[mm] rFI?l)I(nI]{ sterownicza [mm)] [ke]
MDF2 P[kW] | Izn[A] | P[kW] | MIF2 | MDF | MIF2 | MDF MD, MI1F2| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)18.2 2,2 4.4 4.4 140 180
EVMG(EVM)18.3 3,0 6,3 6,0 150 190
bezp. | bezp. | 1100 1300 1300 | 600x400 | 600x600
EVMG(EVM)18.4 4.0 8,2 8,0 160 | 200
EVMG(EVM)18.5
EvMOEVM)Iss | 5 11,5 11,0 170 | 220

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z

producentem;

o w zestawach M1F2 przetwornicg sterowana jest jedna pompa,
pozostate kaskadowo;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGI18 lub EVM18 1 na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% ERARA EVMGI18, EVM18

ETEC-MD3, M1F3-EVMG18.2+EVMG18.6
ETEC-MD3, M1F3-EVM18.2+EVM18.6
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury,
**-dla pomp z silnikiem 5,5kW i powyzej szeroko$¢ podstawy 400mm
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc rg;rii?u [rr{dm] - Szafa Mle(lsa~
MD3, M1F3 | pompy znam. |catkowita| MD MD TE%’I‘H] sterownicza [mm] [ke]
MDF3 P[kW] | Izn[A] | P[kW] | MIF3 | MDF | MIF3 | MDF MD, M1F3| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)18.2 2,2 44 6,6 190 | 230
EVMG(EVM)18.3 3,0 6,3 9,0 200 240
bezp. | bezp. | 1400 1600 | 1300 | 600x400 | 600x600
EVMG(EVM)18.4 4,0 8,2 12,0 220 | 260
EVMG(EVM)18.5
EVMGEVM)IS | 55 115 16,5 250 | 290
e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o w zestawach M1F3 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostale kaskadowo;
zalewajacej;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMGI18 lub EVM18 1 na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% ERARA EVMGI18, EVM18

ETEC-MD4, M1F4-EVMG18.2+EVMG18.6
ETEC-MD4, M1F4-EVM18.2-EVM18.6
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury,
**_dla pomp z silnikiem 5,5kW i powyzej szerokos¢ podstawy 400mm
. Rodzaj L Masa~
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc h Szafa asa
MD4, MIF4 | pompy | znam. |catkowita| MD | o T;’I‘nf]l sterownicza [mm] [ke]
MDF4 P[kW] | Izn[A] | P[kW] | MIF4 | MDF |MIF4 | MDF MD, MIF4| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)18.2 2,2 4.4 8.8 240 | 280
EVMG(EVM)18.3 3,0 6,3 12,0 250 | 290
bezp. bezp. | 1900 1900 1300 | 600x600 | 800x600
EVMG(EVM)18.4 4.0 8,2 16,0 280 320
EVMG(EVM)ISs | 573 15 | 220 330 | 380

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem.
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o w zestawach M1F4 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostale kaskadowo;
zalewajacej;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG18 lub EVM18 i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% ERARA EVMGI18, EVM18

ETEC-MDS5, M1F5-EVMG18.2+EVMG18.6
ETEC-MDS5, M1F5-EVM18.2+-EVM18.6
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury,
**_dla pomp z silnikiem 5,5kW i powyzej szeroko$¢ podstawy 400mm
. Rodzaj
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc ro;mi?l]u [ml;n] 0 Szafa Masa~
MD5, M1F5 | pompy znam. |catkowita| MD MD n[lri)r{n] sterownicza [mm] [kg]
MDF5 P[kW] | Izn[A] | P[kW] | M1F5 | MDE | M1F5 | MDF MD, M1F5| MDF MD | MDF
EVMG(EVM)18.2 2,2 4.4 11,0 290 330
EVMG(EVM)18.3 3,0 6,3 15,0 2250 800x600 | 300 | 340
bezp. | bezp. | 2250 1600 | 600x600
EVMG(EVM)18.4 4.0 8,2 20,0 340 380
EvMoEvDIse | 55 11,5 27,5 2650 1200x1000| 410 | 460
e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest e indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o w zestawach M1F5 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostate kaskadowo;

zalewajacej;
o dane katalogowe z innymi pompami EVMGI18 lub EVM18 1 na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMGI8, EVMI18

o EaARA

ETEC-MD6, M1F6-EVMG18.2+EVMG18.6
ETEC-MD6, M1F6-EVM18.2+EVM18.6
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury,
**_dla pomp z silnikiem 5,5kW i powyzej szerokos¢ podstawy 400mm
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc r&iﬂﬁﬁu [mm] H Szafa Masa~
MD6, M1F6 | pompy znam. |catkowita| MD MD IE?I)I(n] sterownicza [mm] [kg]
MDF6 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |MIF6| MDF | M1F6 | MDF MD, M1F6| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)18.2 2,2 4.4 13,2 340 380
EVMG(EVM)18.3 3,0 6,3 18,0 2550 800x600 | 350 | 390
bezp. | bezp. | 2550 1600 | 600x600
EVMG(EVM)18.4 4.0 8,2 24,0 400 440
EVMGEVM)ISS | 55 15 | 330 2950 1200x1000| 490 | 540

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z
producentem;

o w zestawach M1F6 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
pozostale kaskadowo;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG18 lub EVM181i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.

27



EVMG32, EVM32
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EVMG32, EVM32

o EaARA

ETEC-MD2, M1F2-EVMG32.2.2-EVMG32.3.0
ETEC-MD2, M1F2-EVM32.2.2+-EVM32.3.0
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.
. Rodzaj L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc mzoruﬁ?u [mm] 1 max H . Szafa N{IZ:SE]IN
MD2, M1F2 pompy znam. | catkowita | pp MD (mm] | o] sterownicza [mm)] g
MDF2 P[kW] | Tzn[A] | P[kW] |\N1F2MDF|MIF2 | MDF MD, M1F2| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)32.2.2 3,0 6,3 6,0 220 | 280
EVMG(EVM)32.2.0 4,0 7,4 8,0 bezp. 1250 | 1450 600x400 | 600x600 | 240 | 300
EvMOEVND 30| 55 10,5 11,0 bezp. 850 | 1400 260 | 320
EMGEMBz 40| 7T 139 | 150 330 | 380
Y/A 1450 | 1450 600x600 | 800x600
EVMG(EVM)32.5.3 11,0 20,0 22,0 360 | 420

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z
producentem,;

o w zestawach M1F2 przetwornica sterowana jest jedna pompa,

druga kaskadowo;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG32 lub EVM32 i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMG32,EVM32

ETEC-MD3, M1F3-EVMG32.2.2-EVMG32.3.0
ETEC-MD3, M1F3-EVM32.2.2+EVM32.3.0

— . T__]]_l[\
= |
PN IMPa/, T
<4 o %o oﬁ'%c
) I \ %y_u_rnm_—_zml_ru_u_u_%{o

DN 150

—_—

A4

v
I-l;
o
O O
w
(e}
*
175 ,

A A

L

ETEC-MDF3-EVMG32.2.2+EVMG32.5.3
ETEC-MD3, M1F3-EVMG32.4.3+EVMG32.5.3
ETEC-MDF3-EVM32.2.2+EVM32.5.3
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury,
. R j L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc rozorillzcagu [mm] I Szafa Masa~
MD3, M1F3 pompy znam. |catkowita| pip MD (] max H | sterownicza [mm] [kg]
MDF3 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |MIF3MDF|MIF3| MDF [mm] \\ip, M1F3] MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)32.2.2 3,0 6,3 9,0 310 | 370
EVMG(EVM)32.2.0 4,0 7.4 12,0 |bezp. 1650 | 1850 600x400 | 600x600 | 340 | 400
EVMOEMIs 30| 55 10,5 16,5 bezp. 1250 | 1400 370 | 430
EVMGEMDz A0 T 139 | 220 40 | 490
Y/A 1850 | 1850 600x600 | 800x600
EVMG(EVM)32.5.3 11,0 20,0 33,0 470 | 530
e przy wspoOltpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;

zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu e w zestawach M1F3 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostate kaskadowo;
zalewajacej;
o dane katalogowe z innymi pompami EVMG32 lub EVM32 1 na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMG32,EVM32

ETEC-MD4, M1F4-EVMG32.2.2-EVMG32.3.0
ETEC-MD4, M1F4-EVM32.2.2+-EVM32.3.0
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.

j L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc r(]};r?é?u [mm] I Szafa Masa~
MD4, M1F4 | pompy znam. |catkowita| pp MD (] max H | sterownicza [mm] [ke]
MDF4 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |M1F4MDF|M1F4 | MDF [mm] o MIF4 MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)32.2.2 3,0 6,3 12,0 400 | 460
EVMG(EVM)32.2.0 4.0 7.4 16,0 |bezp. 2250 | 2250 600x600 | 800x600 | 440 500
EVMGEVMG230| 553 105 | 220 bezp. 1650 | 1650 480 | 540
EVMG(EVM)32.4.3
EVMGEEVM;SZA.O 7.5 13,9 30,0 550 | 600
Y/A 2250 | 2650 800x600 |{1200x1000
EVMG(EVM)32.5.3 11,0 20,0 440 580 | 640
e przy wspotpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z

usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o w zestawach M1F4 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostate kaskadowo;
zalewajacej;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG32 lub EVM32 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMG32,EVM32

ETEC-MDS5, M1F5-EVMG32.2.2-EVMG32.3.0
ETEC-MDS5, M1F5-EVM32.2.2+-EVM32.3.0
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.

j L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc rOR;rii?fu [mm] | Szafa Masa~
MD5, M1F5 | pompy znam. |catkowita| \p [nm] max H | sterowni¢za [mm] [ke]
MDF5 P[kW] | Iz [A] | P[kW] |MIFsMDF|MIFS| MDF [mm] \\ip MiFS| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)32.2.2 3,0 6,3 15,0 490 | 550
EVMG(EVM)32.2.0 4,0 7,4 20,0 |bezp. 2650 | 2650 600x600 | 800x600 | 540 | 600
N e B 10,5 27,5 bezp. 2050 | 1600 590 | 650
EVMG(EVM)32.4.3
EVMG§EVM;32.4.0 75 13,9 37,5 660 | 710
Y/A 2850 | 3050 1000x800 [1200x1000

EVMG(EVM)32.5.3 11,0 20,0 55,0 690 | 750
o przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z

usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;

zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu e w zestawach M1F5 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostate kaskadowo;
zalewajacej;
o dane katalogowe z innymi pompami EVMG32 lub EVM32 i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMG32, EVM32

o EaARA

ETEC-MD6, M1F6-EVMG32.2.2-EVMG32.3.0
ETEC-MD6, M1F6-EVM32.2.2+-EVM32.3.0
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* - dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.
j L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc r(]};r?é?u [mm] I Szafa Masa~
MD6, M1F6 pompy znam. | catkowita| pip MD (] max H | sterownicza [mm] [kg]
MDF6 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |\1F¢MDF|MIF6| MDF [mml /b, M1F6| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)32.2.2 3,0 6,3 18,0 580 | 640
EVMG(EVM)32.2.0 4,0 7,4 24,0 |bezp. 3050 | 3050 600x600 | 800x600 | 640 | 700
IVMOENM g 55 10,5 33,0 bezp. 2450 | 1600 700 | 760
EVMG(EVM)32.4.3
EVMGEEVM;SZA.O 75 13,9 45,0 770 | 820
Y/A 3450 | 3450 1200x1000{1200x1000
EVMG(EVM)32.5.3 11,0 20,0 66,0 800 860

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z
producentem;

o w zestawach M1F6 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
pozostale kaskadowo;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG32 lub EVM321i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMG45, EVM45
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EVMG45, EVMA45

o EaARA

ETEC-MD2, M1F2-EVMG45.1.1-+EVMG45.2.2
ETEC-MD2, M1F2-EVM45.1.1+EVM45.2.2
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* - wymiary dla zestawoéw z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznos$ci od zastosowanej armatury.
. R« j L
Typ zestawu | Mocsiln. | Prad Moc m;r(liﬁlju [mm] 1 Szafa Masa~
MD2, M1F2 pompy znam. |catkowita| pp MD [mm] max H | sterownicza [mm] [ke]
MDF2 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |\iF2MDF|MIF2| MDF [mm] i MIF2| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)45.1.1 3,0 6,3 6,0 240 300
EVMG(EVMM5.1.0 | 4,0 7,4 8,0 |bezp. 1250 600x400 | 600x600 | 250 | 310
EVMG(EVM)45.2.2 5,5 10,5 11,0 1450 | 850 270 330
bezp. 1650
EVMG(EVM)45.2.0 7,5 13,5 15,0 290 | 340
1450 600x600
EvMoEvMtssg 110 20,0 220 | YA 800x600 | 380 | 430
EVMG(EVM)45.4.2 15,0 26,5 30,0 1480 | 1480 | 880 800x600 450 520

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki
zalewajacej;

o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
producentem;

o w zestawach M1F2 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
druga kaskadowo;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG45 lub EVM45 1 na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMG45, EVM45

o EaARA

ETEC-MD3, M1F3-EVMG45.1.1-EVMG45.2.2
ETEC-MD3, M1F3-EVM45.1.1-EVM45.2.2
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* - wymiary dla zestawow z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury,
j L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc rORZOri?}?u [mm] | Szafa Masa~
MD3, M1F3 pompy znam. |catkowita| pp [mm] max H | sterowni¢cza [mm] [ke]
MDF3 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |M1F3MDF| MIF3 | MDF [mm] WD, M1F3| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)45.1.1 3,0 6,3 9,0 340 410
EVMG(EVM)45.1.0 4,0 7.4 12,0 |bezp. 1650 600x400 360 | 420
1850 800x600
EVMG(EVM)45.2.2 5,5 10,5 16,5 1250 390 | 440
bezp. 1650
EVMG(EVM)45.2.0 7,5 13,5 22,5 410 | 460
1850
EvMaEvMsas| 110 20,0 330 | YA 2050 800x600 580 | 640
1000x800
EVMG(EVM)45.4.2 15,0 26,5 45,0 1910 | 2110 | 1310 690 750

e przy wspoOlpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki

zalewajacej;

o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
producentem;

o w zestawach M1F3 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
pozostale kaskadowo;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG45 lub EVM45 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMG45, EVMA45

ETEC-MD4, M1F4-EVMG45.1.1-EVMG45.4.2
ETEC-MDF4-EVMG45.1.1-EVMG45.3.0
ETEC-MD4, M1F4-EVM45.1.1-EVM45.4.2
ETEC-MDF4-EVM45.1.1-EVM45.3.0
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* - wymiary dla zestawow z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.

j L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc rg;r?ﬁ]u [mm] | Szafa Masa~
MD4, M1F4 pompy znam. |catkowita| pp [mm] max H | sterowni¢cza [mm] [ke]
MDF4 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |\MiF4MDF|MI1F4| MDF [mm] \p, MiF4 MDF_ | MD | MDF
EVMG(EVM)45.1.1 3,0 6,3 12,0 450 500
EVMG(EVM)45.1.0 4,0 7.4 16,0 |bezp. 2250 600x600 | 800x600 | 470 | 520
EVMG(EVM)45.2.2 5,5 10,5 22.0 2250 1650 510 | 560
bezp. 1650
EVMG(EVM)45.2.0 7,5 13,5 30,0 580 | 640
EVMG(EVMMS 32 2650 800x600 |{1200x1000
EvMG(EVMs 30| 11,0 20,0 440 | YA 680 | 740
EVMG(EVM)45.4.2| 15,0 26,5 60,0 2540 | 2740 | 1740 1000x800 [1800x1000] 890 | 950
o przy wspotpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z

usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o w zestawach M1F4 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostate kaskadowo;
zalewajacej;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG45 lub EVM45 1 na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMG45, EVMA45

ETEC-MDS5, M1F5-EVMG45.1.1-EVMG45.4.2
ETEC-MDF5-EVMGA45.1.1-EVMG45.3.0
ETEC-MDS5, M1F5-EVM45.1.1-EVM45.4.2
ETEC-MDF5-EVM45.1.1-EVM45.3.0
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* - wymiary dla zestawoéw z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.
i L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc rORZOri?}?u [mm] | Szafa Masa~
MD5, M1F5 pompy znam. |catkowita| pp [nm] max H | sterowni¢cza [mm] [ke]
MDF5 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |MIFSMDF|MIF5| MDF [mm] vy M1Fs| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)45.1.1 3,0 6,3 15,0 560 610
EVMG(EVM)45.1.0 4.0 7,4 20,0 |bezp. 2650 | 2650 1350 | 600x600 | 800x600 | 580 630
EVMG(EVM)45.2.2 5,5 10,5 27,5 2050 630 | 680
bezp.
EVMG(EVM)45.2.0 7,5 13,5 37,5 710 | 770
EVMO(EVM)5.3.2 2850 | 3050 1650 | 1000x800 |1200x1000
EVMG(EVM)5 30| 11,0 20,0 550 | YA 870 | 930
EVMG(EVM)454.2| 15,0 26,5 75,0 3170 | 3170 | 2170 | 1800 [1200x1000{1800x1000| 1080 | 1150
o przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawéw do uzgodnienia z
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;

zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu e w zestawach M1F5 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostale kaskadowo;
zalewajacej;
o dane katalogowe z innymi pompami EVMG45 lub EVM45 1 na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMG45, EVMA45

o EaARA

ETEC-MD6, M1F6, MDF6-EVMG45.1.1-EVMG45.3.0
ETEC-MD6, M1F6, MDF6-EVM45.1.1-EVM45.3.0
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* - wymiary dla zestawdéw z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.
. R« j L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc m;r(liﬁlju [mm] 1 Szafa Masa~
MD6, M1F6 pompy znam. | catkowita| \p MD [mm] max H | sterownicza [mm] [ke]
MDF6 PkW] | Izn[A] | P[kW] |M1F§MDF|MIF6| MDF [mm] \\ib, M1F6| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)45.1.1 3,0 6,3 18,0 590 | 650
EVMG(EVM)45.1.0 4,0 7.4 24,0 |bezp. 3050 | 3050 1350 | 600x600 | 800x600 | 620 | 680
EVMG(EVM)4522| 5,5 10,5 33,0 2450 690 | 750
bezp.
EVMG(EVM))45.2. 7,5 13,5 455 860 | 920
EVMG(EVM)45.3.2 3450 | 3650 1650 {1200x1000{1200x1200
EVMG(EVM)43.3.0 11,0 20,0 66,0 Y/A 1090 | 1150
EVMG(EVM)45.4.2 15,0 26,5 90,0 3800 | 3800 | 2600 | 1800 [1800x1200({1800x1200| 1280 | 1340

e przy wspotpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki
zalewajacej;

o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z

producentem,;

o w zestawach M1F6 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
pozostate kaskadowo;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG45 lub EVM45 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMG64, EVM64
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% E2ARA EVMG64, EVM64

ETEC-MD2, M1F2-EVMG64.1.0
ETEC-MD2, M1F2-EVM64.1.0
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* - wymiary dla zestawdéw z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.

j L
Typ zestawu  |Moc siln. Prad Moc rgz"rﬂi?fu [mm] 1 Szafa Masa~
MD2, M1F2 pompy znam. | catkowita| \p MD [mm] max H | sterownicza [mm] [ke]
MDF2 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |M1F2MDE|MIF2| MDF [mm] W\ MiF2| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)64.1.0 5,5 10,5 11,0 |bezp. 1250 600x400 | 600x600 | 270 330
EVMG(EVM)64.2.2 7,5 13,5 15,0 1450 | 850 290 340
EVMG(EVM)64.2.1 1450 1350 | 600x600
EVMGEEVM;64:2:O 11 20,0 22,0 bezp. 800x600 370 420
Y/A
EVMOEVMIea1 | 15 26,5 30,0 1480 | 1480 800x600 450 | 530
880
EvMOEvMIci a3 | 18,5 32,0 37,0 1680 | 1680 1650 | 1000x800 | 1000x800 | 520 | 570
e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z

usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o w zestawach M1F2 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki druga kaskadowo;
zalewajacej;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG64 lub EVM64 i1 na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.

41



% ERARA EVMG64, EVM64

ETEC-MD3, M1F3-EVMG64.1.0
ETEC-MD3, M1F3-EVM64.1.0
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* - 445 mm i 235 mm dla zestawow z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.

i L
Typ zestawu |Moc siln. Prad Moc rORZOIii?]Ju [mm] | Szafa Masa~
MD3, M1F3 pompy znam. | catkowita| pp [mm] max H | sterownicza [mm] [ke]
MDF3 P[kW] | Iz [A] | P[kW] |MiF3MDF|MIF3| MDF [mm] v M1F3] MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)64.1.0 5,5 10,5 16,5 |bezp. 1650 600x400 390 | 440
1850 1350 800x600
EVMG(EVM)64.2.2 7,5 13,5 22,5 1250 410 | 460
1850
EvMGEVMIGE20 | 11 20,0 33,0 bezp. 2050 800x600 580 | 640
Y/A

EVMG(EVM)64.3.3+
EVMG%EVM;64.3.1 15 26,5 45,0 1910 1650 1000x800| 680 | 740
FE——— 2110 | 1310
EVMOEVMIedds | 18,5 32,0 55.5 2110 1000x800 890 | 950
e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z

usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;

zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu e w zestawach M1F3 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostate kaskadowo;
zalewajacej;
o dane katalogowe z innymi pompami EVMG64 lub EVM64 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.

42



% ERARA EVMG64, EVM 64

ETEC-MD4, M1F4, MDF4-EVMG64.1.0+EVMG64.3.1
ETEC-MD4, M1F4, MDF4-EVM64.1.0-EVM64.3.1
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* - 445 mm i 235 mm dla zestawoéw z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.

j L
Typ zestawu  [Moc siln. Prad Moc rg;riﬁ]u [mm] I Szafa Masa~
MD4, M1F4 pompy znam. | catkowita| pp MD [mm] max H | sterownicza [mm] [ke]
MDF4 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |[v1F4MDE|MIF4| MDF [(mm] \ip, MIF4 MDE | MD | MDF
EVMG(EVM)64.10 | 5,5 10,5 22,0 |bezp. 2250 1350 | 600x600 | 800x600 | 510 | 560
EVMG(EVM)64.2.2 7,5 13,5 30,0 2250 | 2450 | 1650 1000x800 | 580 640
800x600
EVMG(EVM)64.2.1
EvMovMe g0 | 11 20,0 440 bezp. 2650 1650 680 | 740
Y/A 1200x1000
EVMG(EVM)64.3.3+
EVMGEVMG a1 | 1S 26,5 60,0 2750 1000x800 890 | 950
EVMG(EVM)64.3.0+ 2550 1750
EVMOEVMG 23 | 185 32,0 74,0 2550 1800 | 1800x800 | 1800x800| 1050 | 1100
o przy wspotpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o w zestawach M1F4 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostale kaskadowo;
zalewajacej;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG64 lub EVM64 i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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EVMG64, EVM64

o EaARA

ETEC-MDS5, M1F5, MDFS-EVMG64.1.0-EVMG64.3.1
ETEC-MDS, M1F5, MDF5-EVM64.1.0-EVM64.3.1
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* - 445 mm i 235 mm dla zestawow z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zaleznosci od zastosowanej armatury.
. Rodzaj L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc rozomzc?fu [mm] | max H Szafa l\/ﬁst
MDS5, M1F5 pompy znam. | catkowita | pp MD [mm] ax sterownicza [mm] g
MDF5 P[kW] | Izn[A] | P[kW] |\fiFsMDF|MIF5| MDF [mm] W\ip M1Fs| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)64.1.0 5,5 10,5 27,5 |bezp. 2650 | 2650 1350 | 600x600 | 800x600 | 630 | 680
EVMG(EVM)64.2.2 7,5 13,5 37,5 2050 710 | 770
2850 | 3050 1000x800
FvMaEvgdzo | 11 20,0 55,0 bezp. 1650 1200x1000| 870 | 930
Y/A
EVMG(EVM)64.3.3+
EvMGEMG ST | 1S 26,5 75,0 1200x1000 1080 | 1150
EVMG(EVMI643.0 3170 | 3170 | 2170
EVMGEVM)ea a3 | 185 32,0 92,5 1800  [1800x1000|1800x1000 1190 | 1260

e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest
usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki
zalewajacej;

o indywidualne wykonania zestawow do uzgodnienia z
producentem;

o w zestawach M1F5 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
pozostate kaskadowo;

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG64 lub EVM64 i na
cisnienie PN=1,6MPa na zapytanie.
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% E2ARA EVMG64, EVM64

ETEC-MD6, M1F6, MDF6-EVMG64.1.0-EVMG64.2.0
ETEC-MD6, M1F6, MDF6-EVM64.1.0-EVM64.2.0
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* - 445 mm i 235 mm dla zestawoéw z pompami od 15 kW.
Dopuszczalna odchytka 20 mm w zalezno$ci od zastosowanej armatury.

j L
Typ zestawu | Moc siln. Prad Moc rg;riﬁ]u [mm] I Szafa Masa~
MD6, M1F6 | pompy znam. | catkowita| pp MD [mm] max H |  sterowni¢za [mm] [kg]

MDF6 P[kW] | Iz [A] | P[kW] |MiF¢MDF|MIF6| MDF [mm] \\ip, M1F6| MDF | MD | MDF
EVMG(EVM)64.1.0 5,5 10,5 33,0 |bezp. 3050 | 3050 1350 | 600x600 | 800x600 | 690 750
EVMG(EVM)64.2.2 7,5 13,5 455 2450 860 | 920

3450 | 3650 1650 [1200x1000{1200x1200
EVMG(EVM)64.2.1
EVMG£EVM§64.2.0 11 20,0 66,0 bezp. 1090 | 1150
Y/A
EVMG(EVM)64.3.3+
EVMGEEVM;64.3.1 15 26,5 90,0 1280 | 1340
EVMG(EVM)64.3.0 3800 | 3800 | 2600 | 1800 [1800x1200|1800x1200
EVMG(EVM)6443 | 183 32,0 111,0 1340 | 1420
e przy wspolpracy zestawu ze zbiornikiem zalecane jest o indywidualne wykonania zestawoéw do uzgodnienia z

usytuowanie zestawu tak aby minimalny poziom wody w producentem;
zbiorniku znajdowat si¢ powyzej osi kolektora ssawnego
zestawu. W przypadku usytuowania zestawu powyzej poziomu o w zestawach M1F6 przetwornica sterowana jest jedna pompa,
wody nalezy uzgodni¢ z producentem zastosowanie przystawki pozostale kaskadowo;
zalewajacej; ’

o dane katalogowe z innymi pompami EVMG64 lub EVM64 i na
ci$nienie PN=1,6MPa na zapytanie.

45



